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Prefata

I NSTI TUTUL NASI|I ONAL B EDEZVOETRBE T AR
PENTRU MECATRONI CI K1 TEHNI INGDMTMI SUR
Bucuresti, ca institut national de C-D si unic in domeniul Mecatronicii
din Romania isi desfasoara activitatea preponderent spre atingerea
principalelor obiective ale Strategiei Nationale si Europene de
Cercetare, urmarind convergenta spre domeniul micro-nanotehnologic,
prin reorientarea corespunzatoare a activitatii, dotarea cu noi echipamente
si sisteme mecatronice tehnologice high-tech, de masurare inteligenta si
control si transformarea sa int r ®aol Tefinologico cu mare Vi z

interna si internationala.

INCDMTM Bucuresti participa in cadrul Retelei ROMNET MINAFAB
aducand o importanta contributie la dezvoltarea nationala a domeniului
micro-nanotehnologic, oferind facilitati de micro-nanotehnologii avansate

cu aplicabilitate imediata in mediul industrial.



CUPRINS

1 Microtehnologii avansate pentru micro-si nanoprelucrari
(1) Microtehnologie avansata si echipament pentru micro si nanoprelucrari cu
fascicul laser prin sinteriza
(2) Microtehnologie avansata si echipament pentru microsuduri cu fascicul laser
de mare putere

1 Microtehnologii high-tech pentru verificarea vibratiilor
(1) Microtehnologie higitech pentru diagnosticare vibroacusticasitu in
vederea asigurarii méenantei predictive

1 Micro si nanotehnologii de control inteligent
(1) Micro si nanotehnologii de control n@ontact al topografiei suprafetelor
rugozitate si contur
(2) Micro si nanotehnologie de control roantact al topografiei suprafetelor
topografie 3D

(3) Micro si nanotehnologie de control miemanodimensional al reperelor
industrialel lungimi

(4) Micro si nanotehnologie de control miemanodimensional al reperelor

industrialei profile

(5) Micro si nanotehnologie de control mienanodinensional al reperelor

industrialei 3D

(6) Micro si nanotehnologie de control miemanodimensional al reperelor

industrialel interferometru

(7) Micro si nanotehnologie de control miemanodimensional al reperelor

industrialer inaltimi

(8) Micro si nanotbnologie de control microanodimensionalal reperelor

industrialel inspectie liniara si unghiulara

0 Micro si nanotehnol ogi i avansate de calibr
(1) Mi cr o S i nanotehnol ogi e avansat a
traductoarelor inductive

1 Micro si nanotehnologii avansate de caracterizare a micraanostructurilor de suprafata
(1) Microtehnol@ie avansata de evaluare structuri superficiale



0O Mi cr ot avansatelpengumicro-si
nanoprelucrari

(1) Microtehnologie avansata siechipament pentru micro si nanoprelucrari
cu fascicul laserprin sinterizare

Prezentare:

Microtehnologa avansata pentru micro si
nanoprelucrari cu fascicul lasautilizeaza
masina pentru sinterizare selectiva cu laser tip
EOSINT M 270 TITAN VERSION in
vedereafabricari de modele si prototipuri
pentru produse biomedicale implantahile
prototipuri functionale gntru industria auto si
aerospatialamatrite de inalta calitaf@recum
si pentruproiectare si posibilitati de testare
statica si dinamica a implanturilor si a altor
piese mecanice pentru industrigrin aceasta
microtehnologie se realizeazageometrii
complexe imposibil de realizat prin alte
procedee de prelucrare a metalului

EOSINT M 270 TITAN VERSION

Descrierea tehnicestiintifica este urmatoarea:

1 Suprafata de expunere: max. 250 x 250 mm

1 Inaltimea de expunere: max. 215 mm

1 Viteza de expunere: max. 7000 mm/s (orice tip de

piesa poate fi realizata in cateva ore)

Diametrul razei laser: 100500 micrometri

Viteza de pozitionare a bratului de acoperire cu

strat de pulbere: 40500 mm/s

1 Software de proiectare CAD si software specializat
prototipare rapida

= =4

Implanturi si elemente de
osteosinteza
Aplicabilitate:
U  prototipuri functionale pentru industrie, matrite,
componente individualizate:
1.DirectMetal207 pe baza de bronz
2.0tel martensitic imbatranit (1.2709)
3.0tel inoxidabil 174 (1.4542)
4.0tel inoxidabil PH1
U  biomedicale implantabile si prototipare functionala
pentu industria automobilelor si aerospatiala:
5.Superaliaj CobaltCrom MP1
Componente micromecanice 6.Titan Ti64

de uz general 7.Titan TiG4ELI
(Produse realizate in INCDMTM) 8.Titan Pur




(2) Microtehnologie avansata si echipament pentru microsuduri cu fascicul laser de
mare putere

RS 2000 SM
e Prezentare:
{ Microtenologia  avansata pentru
microsuduri din cadrul  Centruli
MACROLASER wutilizea

putere de tipul ROFIN SINAR LASER
Gmbh /Germania 2 2 0 0 Wpoatd realize
di ferite operaSii d
termic. Aplicarea laserului n presele de
fabricatie ofert av
fi flexibilitatea din punct de vedere
materialul de prelucrat, geometria, sall
moduluide procesare.

Descrierea tehnicestiintifica este
urmatoarea:
1.Sistemul de furnizare a fascicululaser:
sursa laser> 2000w; 10,6m); unitatea de
retgiurneg t at ea de col
magazin pentru gaze de proces
2. Sistemul de transport fascicul las
componente pentru deflexia fasciculu
laser, tubulatura de tranport; cadru
susSinere.
3. Sistemul activ pentru procesare: cap
focalizare fascicul; modul de reglare fascic
modul pentru.gaze d
™ 4. Sistemul de. pozi
1 Tip laser..... RS 2000 SM
1 Lungime de unda..... 10,6 pm
1 Interval de reglaj.... 202200 W
1 Diametru fascicul.... cca 19 mm

Disc cu segmenti diamantati
sudati cu fascicul laser
(Produse realizate in INCDMTM)

Aplicabilitate:
6 sudura cud s er a segmenSilor di amant a$Si
prelucratoare si de o n s t; tratamepti tarmic de durificare superficiala; depuneri de mate

dure etc.



O Mi c r o tilkidhiteohlpentu verificarea
vibratiilor

(1) Microtehnologie high-tech pentru diagnosticare vibroacustica irsitu in vederea
asigurarii mentenantei predictive

PC

-ll Prezentare:
Diagnosticarea vibracustica in

RN situ reprezinta 0 micro
nandehnologie moderna, necesara in
mediul industrial caracterul predictiv
permitand instalatiilor si utilajelor sa
si prelungeasca durata de viasa
implicit sa conduca la cresterea
calitatii produselor realizate

AO-1449 (1m)

Analizor analizor PULSE 3560B
cu4 canale pentru analizaTFT
si CPB =

[ ] Descrierea tehnicestiintifica
este urmatoarea:

U Analizor PULSE 3560 B

- echipament portabil;

- alimentare: 2 baterii Nickd\letal

Putere acustica Intensitate acustica

R
-

Microfon=>  |(mel\

\J «sonomeruzzs0 3 Hydride sau sursa de c0- 32 V;,
' y - unitate de achizitie cu 4 canale de
Kit intensitate acustica tip 3599=» / mtrare .
Calibrator 4231 4) ’ - domeniul fecventelor: OHz25,6
il kHz;
Sbeal 45 @ - softwar(aj d_e ba__zq: Analizor de _
- zgomot si vibratii tip 7700 cu analiza
FFT si CPB;

- puterea consumateax. :26 W
- semnale de iesire: (a) + 5V £ 0.5V,
max. 0.4A
(b) +12 V £ 1.0V; max. 0.4A

Analizor PULSE 3560 B + Sonometru 2250

U Somometru 2250

1 Monitorizarea si evaluarea zgomotului ambiental

1 Evaluarea zgomotului produs de masini/ utilaje

1 Selectia protectiei auditiv&keducerea zgomotutuControlul calitatii produselor

f Masurari ale sunetului clasa 1, la nivelul celor mai recentelatda internationale

f Analiza in timp real a sunetului in benzile de octava de 1/1 si 1/3

1 Stocarea de date pe carduri de memorie

1 Domeniul de frecventa liniara de la 3 H20 kHz

1 Analiza frecventei in timp real in benzi de octava 1/1 si 1/3

1 Software PQnclus for setup, arhivare, export and raportare

1 Programe de achizitie, masurare, prelucrare si analiza
Aplicabilitate :
6 in laborator: masurarea presiunii acustice pentru aparate eleasice, pentru ventilatoare,
masurarea vibratiilor pe manerul sculelor portabile(de galeipolizare, de debitat, etc.);
6 in situ: masurarea nivelului zgomotului in industrie, masea nivelului de presiune acustica
si de putere eustica emise de masianeltein mediul de munca, diagnosticarea masinilor unelte,
echilibrare dinamica



O Micro si nanotehnol ogi

(1) Micro si nanotehnologii de control al topograiei suprafetelori rugozitate si contur

Prezentare:

Pentru atingerea unui standard de
masurare higltech se utilizeaza micro
nanotehnologiile care dispude aparatil
pentru veri ficat ‘rugoz
Form Talysurf 120 Taylor Haoni Anglia.
Seria Form Talysurf re

mondi al pentru rugozit

mbLsurarea for mei
Caracteristicile chei

referinSt l'iniart foar

i nductiv cuerwrizotwiSs & a
K i ftware lider de piata.

Produsul este utilizat in ateliere sau
laboratoare, utilizatorul acomodandue U K O r
cu ajutorul manual ul ui
programare.

Talysurf 120 Taylor Hobson

Descrierea tehnicestiintifica este urmatoarea:

traductor avoOnd curde¥nde cl mmi kiat eezal uYPiae

opSiundkanWedeentru mbsurttorile de contur ¢

de anal i ztpenpeconsuo WitealConmoar.

Tehnol ogdiea cuanliicbir aechgpamerduluis & vlr &r aHobson asigur

traductoruluiultraprecis , gar ant ©nd preci zia at©t | a mktsu

gama de mbsur t.

Softwareul Ultra Windows este programébi, a v ©n dparametri nk er ha Si onal i
fDomeniude mbisurare X, Z: 120/ 1 mm [rugo
fDomeniude mtsurare X, Z: 120 [/ 28 mm [ c
9 Rezolutiedetector:8 nm / 0,5 mm
fRezolpaizSi &7m

O¢ O«

Z
(

Aplicabilitate:
o verificarea rugozitatii si a conturului pentru axe, ghidaje, inele de rulmenti, roti dinte
industria prelucratoare, aeronautica si automobhilulu



(2) Micro si nanotehnologie de control norcontact al topograifei suprafetelori topografie 3D

Microscop de Forta Atomica

Prezentare: Micro-nanotehnologiile de control de ultima generatie utilizeazerddcopul
de Forta Atomica pentru caracterizarea in profunzime a suprafetelor de tip film subtire sau
suprafetede dispozitive existente, cu ajutorul unui varf de masurare atasat la un cantilever.

Descrierea tehnicestiintifica este urmatoarea: 5
A Domeniu maximdescanaxe¥: 50 I 50 &m

A Domeniu maxim de scanapee  Z : 12 &m

A Rezolutie: < 0,6 nm (cu bucla inchisa), < 0,01 nm (fara bucla inchisa)

A Abaterea de planeitate: maxnm pe un interval orizontal de 50 microni, fara corectii
software

A Cap AFMcu dioda supeluminiscena (835 nm)

A Marire: 780x (pe monitor de 19 inch)

A Rezolutie optica: 1 &m

A Focalizare motorizata, controlata prin software, pe o adancime de 10 mm

Camera digitala CCD de inalta rezolutie cu zoom digital

A Rezolutie 1032 x 778 pixeli

A Viteza cadrelor: 28z

A Viteza procesor controller: > 500 MHz

Aplicabilitate:
O topogr afi e 3D, anali ze spectroscopice, d e
topografia suprafeSelor, analize chimice st

nanolitografie, saaar e mi c riro sndustpai chimica, prelucratoare, mecatronica,
aerospatialegtc.



(3) Micro si nanotehnologie de control micrenanodimensional al reperelor industriale
T lungimi

DMS 680

Prezentare:
Cu ajutorulmicro-nandehnicilor de masurdtingimi ce utilizeazamk i na DMS 680 J

Instrumentd ltalia serealizeazay er i fi carea periodictetalan i nstr ur

Descrierea tehnicestiintifica este urmatoarea:
flncertitudiUWeemads®0nmt sur ar e

fDomeniu de mbtsurar e:

-mksurare absolut a: 100 mm
-mtsurare diferential a: 680 mm
TfRezol uSi e: 100 nm
Aplicabilitate:

o determinarea abaterilor dimensionale pentru calibre cilindrice netede, calibre filetate,
calibre potcoava, lere, cale plparalele etaloanele din Domeniul Metrologiei.



